Unsere Leistungen

e Durchfiihrung in unseren Schulungsraumlichkeiten
im Applikationszentrum in Wetzlar

e Individuelle Betreuung durch erfahrene
Applikationsspezialisten

e Kleine Gruppen aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl

* Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein
schriftliches Teilnahmezertifikat

e Im Preis inbegriffen sind Schulungsunterlagen,
Mittagessen und Pausengetranke

Anmeldung

Organisation
Annette Peterhénsel, Tel.: 06441/29-4101

Zur Anmeldung senden Sie uns hitte eine

E-Mail bis zum 17. Februar 2010 an:
seminare@Ieica-microsystems.com

Bitte geben Sie hierbei die Kurshezeichnung sowie lhre voll-
stdndigen Kontaktdaten inklusive Firmennamen und Téatigkeits-
bereich an.

Die Teilnahmegebiihr betragt 610,— € netto zzgl. ges. MwSt. Die
Gebiihr beinhaltet Kursunterlagen, Mittagessen und Pausen-
getrénke. Eine Hotelliste werden wir lhnen bei der Bestétigung
lhrer Teilnahme beifiigen. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Per-
sonen begrenzt. Bitte iiberweisen Sie deshalb die Teilnahmege-
biihr erst nach Erhalt der Rechnung.

Stornierungsbedingungen:

Nach erfolgter Anmeldung ist eine kostenlose Stornierung der
Teilnahme nur bis zum 17. Februar 2010 méglich. Erfolgt die Stor-
nierung nach diesem Datum, wird die volle Teilnahmegebiihr
erhoben.

Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH

Ernst-Leitz-StraBe 17 — 37

35578 Wetzlar
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Licht- und Stereomikroskopie
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Einladung Programm Programm
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem zweitédgigen Seminar Dienstag, 02. Mérz 2010 Mittwoch, 03. Mérz 2010
Licht- und Stereomikroskopie 0%:00 - 03:30 Uhr 09:00 - 09:45 Uhr .
Einflihrung Grundlagen der Stereomikroskopie
Dr. Nicol Ecke, Leica Microsystems Stefan Fink, Leica Microsystems
Kursziele
09:30 — 10:15 Uhr 09:45 —10:30 Uhr
Kennenlernen und Einsetzen der mikroskopischen Grundlagen der Mikroskopie Beleuchtungstechniken in der Stereomikroskopie
Kontrast- und Beleuchtungsverfahren Dr. Nicol Ecke, Leica Microsystems Stefan Fink, Leica Microsystems
V 10:15 - 11:00 Uhr 10:30 — 11:00 Uhr
Oraussetzungen Kontrastverfahren Kaffeepause

Dr. Nicol Ecke, Leica Microsystems

Keine Vorkenntnisse notwendig

11:00 — 11:45 Uhr

11:00 — 11:30 Uhr Imaging
Kaffeepause Stefan Fink, Leica Microsystems
11:30 — 12:00 Uhr 11:45 — 12:45 Uhr
Polarisationsmikroskopie Mittagspause mit kleinem Imbiss

Dr. Nicol Ecke, Leica Microsystems
12:45 — 16:30 Uhr

12:00 - 12:30 Uhr Praktische Ubungen
Fluoreszenzmikroskopie
Dr. Werner Wittke, Leica Microsystems 16:30 Uhr

Abschlusshesprechung
12:30 — 13:15 Uhr
Mittagspause mit kleinem Imbiss

13:15 - 14:00 Uhr

Werksfiihrung

14:00 — 17:00 Uhr ) Fiir die praktischen Ubungen ist das Mitbringen
Praktische Ubungen eigener Proben empfehlenswert!

Ab 19:00 Uhr

Gemiitliches Abendessen in einem Wetzlarer Lokal



